










































专利名称(译) 有机电致发光面板及其制造方法

公开(公告)号 US20040135498A1 公开(公告)日 2004-07-15

申请号 US10/751531 申请日 2004-01-06

[标]申请(专利权)人(译) 鹰巢KEIJI
松崎EIJI

申请(专利权)人(译) 鹰巢KEIJI
松崎EIJI

当前申请(专利权)人(译) 日立显示器有限公司.

[标]发明人 TAKANOSU KEIJI
MATSUZAKI EIJI

发明人 TAKANOSU, KEIJI
MATSUZAKI, EIJI

IPC分类号 H05B33/10 C23C14/04 H01L21/20 H01L27/32 H01L51/00 H01L51/50 H05B33/00 H05B33/14

CPC分类号 H01L51/0011 H01L27/3211

优先权 2003313714 2003-09-05 JP
2003003132 2003-01-09 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

用于有机电致发光面板的像素的有机发光层，电子注入层和电子转移层
中的至少一个通过经由多层金属掩模的掩模孔的沉积由沉积材料形成。
多层金属掩模在用于形成有机电致发光面板的透明基板侧上具有第一金
属层，在沉积材料的供应源侧具有第二金属层，该金属层的材料不同。
第二金属层由厚磁性材料板制成。使第一金属层的每个第一掩模孔的面
积等于或小于第二金属层的每个第二掩模孔的面积。这样的配置可以提
供形成具有高可靠性，高机械强度和高性能的有机电致发光器件的金属
掩模。因此，可以实现高清晰度和高质量的有机电致发光显示板。
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